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摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够在行驶过程中有效地使隔膜变形的超声波
探头。 提供了元件芯片（17）和支撑该元件芯片（17）的壳体，并且该
元件芯片（17）包括柔性膜（46），设置在柔性膜（46）上的下部电极
（24）和下部电极（24）。 柔性膜46设置有形成在上方的压电膜26和形
成在压电膜26的表面上的上电极25，并且柔性膜46弹性变形以朝向压电
膜26凸出。 [选择图]图15
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